
DÉLIBÉRATION n°2026-32 
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes 

Séance du 30 juin 2026 

MCC du diplôme de Master Jugement et 
Autorité Publique (JAP) 

Le Conseil d’Administration, 

Vu le Code de l’éducation, et notamment les articles D741-9 à D741-11, 

Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux Instituts d'études politiques dotés d'un statut 

d'établissement public administratif établissements-composantes ou associés à une université ou à une 

communauté d’universités et établissements 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Article 1 
Les MCC du diplôme de Master Jugement et Autorité Publique (JAP) sont approuvées. 

 membres 
Membres en exercice :   30    membres 
Membres présents ou représentés : 24      

Votes :    Refus de participer au vote : 0      
Abstention : 0
Contre :  0
Pour :  24

Délibération :  adoptée.  refusée. 

Document(s) en annexe au présent extrait : 
MCC JAP (4 pages) 

Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le : 

Le 30 juin 2026 

Le Président 
du Conseil d’Administration 

Yann LEJOLIVET 

1er juillet 2026

LECLERC Cyrielle
Texte surligné 
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Coeff. ECTS

Enseignant Mutualisation
heures 

présentiel
Semestre Nature Forme 60

UE 8 : Composition de droit civil UENM08UE
A. Thobie/Y. Heyraud / Alexis Buisan / 

Gaetan Lhersonneau / Alex Michonneau
60 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 8

UE 9 : Composition de droit pénal UENM09UE
P. Cathelain/ A. Eveillard / S. Ben Hadj Yahia 

/ Cloé Moulin 
50 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 8

UE 10 : Cas pratique de de droit civil
A. Thobie/Y. Heyraud / Alexis Buisan / 

Gaetan Lhersonneau / Alex Michonneau
24

S1, S2
CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 9

UE 11 : Cas pratique de droit pénal
P. Cathelain/ A. Eveillard / S. Ben Hadj Yahia 

/ Cloé Moulin 
22 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 8

UE 12 :  Droit public D.Piette / M. Lei 18 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 3 3

UE 13 : Sociologie/ Connaissance du monde contemporain E. Chevet 60 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 10
UE 14 : Management personnel et gestion de crise / Mise en 
situation / Oral Connaissance du monde contemporain / Outils de 
communication

 A. Thobie / H. Joly
48 S1, S2

CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 5 6

UE 15 : Note de synthèse T. Leroux 3 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 3 2
UE 16 : Anglais P. Rémond 24 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 4 2
UE 17 : Rapport de Stage M1 A. Thobie xxxxxx S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 1 2

Modalités de Contrôle des Connaissances
 Master 2ème année mention Politiques Publiques, Parcours "JAP - Jugements et autorité publique"

Responsable mention : Grégory Ponthière / Responsable parcours/année : Adeline Thobie 

BLOC DE COMPETENCE 3. TECHNIQUES SPECIALISEES DU DROIT

BLOC DE COMPETENCE 4.  MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

1ère session

BLOC DE COMPETENCE  1. REDACTION JUDICIAIRE

BLOC DE COMPETENCE 2. RESOLUTION DE CAS PRATIQUES
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Enseignant Mutualisation
heures 

présentiel
Semestre Nature Forme 60

      
UE 22 :  Pratiques de recherche 2

UE 23 :  Personnalisation 2
Anglais Jeff Livingston 30 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 2 2
Stage étranger/organisation/pédagogie/recherche Anne-Sophie Bailly 10 S1, S2 CCI Ecrit et/ou Oral et/ou Dossier 2 2

NATURE : CCI = Contrôle Continu Intégral

Conditions générales :

Pour valider une Unité d’enseignement (UE) et obtenir les Ects, l’élève doit obtenir la moyenne de 10/20 dans cette UE.

Pour valider l'année et obtenir les 60 Ects l’élève doit répondre à 2 conditions :

Rennes, le

Visa de la Vice-Présidente à la Formation Visa du Conseil Scientifique ENS RENNES Visa du Conseil d’Administration ENS RENNES

 obtenir la moyenne de 10/20 selon le calcul suivant : (Bloc 1 *25 + Bloc 2*15 + Bloc 3*18 + Bloc 4*2) / 60
 et obtenir la note minimale de 8/20 à chacun des blocs (soit compensation entre les blocs mais note seuil de 8/20)

FORME : Ecrit, Oral, TP, QCM, Mémoire, Soutenance… 

BLOC DE COMPETENCE 5. RECHERCHE 

BLOC DE COMPETENCE 6. PERSONNALISATION OPTIONNELLE
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